








































专利名称(译) 激光装置和光声装置

公开(公告)号 US20140031667A1 公开(公告)日 2014-01-30

申请号 US14/009561 申请日 2012-04-09

[标]申请(专利权)人(译) 市原SHIGERU
小林SHUICHI

申请(专利权)人(译) 市原茂
小林，SHUICHI

当前申请(专利权)人(译) 佳能株式会社

[标]发明人 ICHIHARA SHIGERU
KOBAYASHI SHUICHI

发明人 ICHIHARA, SHIGERU
KOBAYASHI, SHUICHI

IPC分类号 H01S3/105 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/0095 H01S3/105 H01S3/08063 H01S3/08068 H01S3/08072 H01S3/1625 H01S3/1636

优先权 2011087696 2011-04-11 JP

其他公开文献 US9293886

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

激光装置包括激光介质;光源，向激光介质照射光，从而激发激光介质并
升高其温度;反射单元，具有第一平面，该第一平面反射由激光介质激发
产生的光在预定波长范围内的光;输出镜与反射单元相对设置，激光介质
介于其间，并通过在第一平面和输出镜之间的预定波长范围内引起光的
共振而引起激光振荡。反射单元被配置为可在输出镜和第一平面之间引
起光共振的位置之间移动，并且激光装置被设定为振荡状态和激光装置
被设定为非振荡的位置。州。
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